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18   西澤記念資料室 

 

  
 
西澤記念資料室は、西澤潤一先生が半導体材料の技術開発を行った研究場所である旧半導体研究所内に、「光通信

発祥の地」ゆかりの資料等を保存・展示し、今後の教育研究に活用するとともに、広く一般に公開するための施設です。 

仙台市川内、東北大学入試センター内。 (開館時間 9:00 ~ 16:00 問合せ 022-795-4804) 

 http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/establishment/01/establishment0107/ 
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